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Vorlagen-Nummer 

062/25 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich 26.03.2025 

 
 
Bestellung von Schriftführern 
 
Beschlussvorschlag: 
Anstelle von Herrn Uwe Weiland und Herrn Peter-Josef Hambloch werden für die Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses folgende Schriftführer/innen bis auf Widerruf bestellt:  
 
- Herr Thomas Molls  
- Herr Amador Campillo Perez  
- Frau Désirée Dickmeis  
 
Die fachdezernatsleitende Person wird ermächtigt festzusetzen, welche Schriftführung jeweils zu 
amtieren hat.  
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 19.02.2025 

 

gez. Leonhardt    
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Aufgrund von personellen Veränderungen ist die Bestellung der im Beschlussvorschlag genannten 
Personen zur Schriftführung für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses erforderlich. 
 
Es empfiehlt sich, für evtl. Vertretungsfälle mehrere Schriftführer/innen zu bestellen.   
 
Für die Bestellung der Schriftführenden sowie Fertigung der Niederschriften werden die 
Regelungen in §§ 52, 58 GO NRW i.V.m. § 22 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Eschweiler 
angewendet.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine    
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Keine   
 
 
 
Anlagen: 
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